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MVB 提升氣缸 

提升行程：17~30mm 

吸盤連接螺紋：M5~G1/4 

 

 

介紹 

 當通入真空時,裝在提升氣缸上的吸盤會迅速隨氣缸活塞伸出,在接觸到被吸

取物後自動提升並保持吸附狀態 

 迴圈週期短,由單真空節流閥控制自動補償被吸取物的高度,活塞不旋轉,操

作簡單 

 

應用 

 用於吸附機械加工、模壓或熱成型的物體,也可用於 

分離紙張或塑膠、鋼板等 

 例如:矽片分張搬運、IC 卡、說明書等 

 

結構 

(1)上蓋 

(2)主體 

(3)真空源連介面 

(4)安裝螺母 

(5)伸縮杆 

 

 

 

  

包裝 3C電子 太陽能
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訂購指南 

 
 

技術參數 

 

 

 

 

設計參數 

 

 

 

 

 

 


